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(57) Abstract: The invention relates to a device for carrying 
out gas reactions, comprising a plasma reactor with a through- 
flow of gases, which in particular has a cylindrical plasma 
chamber, whereby the elements for forming a flow of gases 
are arranged before and/or in and/or after the plasma reac- 
tor in order to form a gas stream within the plasma chamber, 
whereby at least one, particularly central, zone in the gas flow 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine 
Vorrichtung zur Durchfuhrung von Gasreaktionen 
umfassend einen gasdurchstromten Plasmareaktor mit 
einer insbesondere zylindrischen Plasmakammer, bei dem 
stromungsformende Elemente fur die Gase vor und/oder 
in und/oder nach dem Plasmareaktor angeordnet sind um 
einen Gas Strom in der Plasmakammer derail zu formen, 
dass sich wenigstens eine stromungsberuhigte, insbesondere 
zentrale, Zone im Gasstrom ausbildet. Die Erfindung 
betrifft weiterhin ein Verfahren zur Durchfuhrung von 
Gasreaktionen. 
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